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5 TITEL: 

Forfarande och anordning vid matsystem. 

TEKNISKT OMRAdE: 

FOreiiggande uppfinning avser ett forfarande vid 
10 matsystem, enligt ingressen till det efterfoljande 
rntrnj-r t I l i I I TTj i j i rinning n p 1 gynnerhet avsedd att 

utnyttjas vid intensitetsbaserade fiberoptlska matsystem 
for trycJaa^tning . Uppfinningen avser aven en anordning for 
genomfGrande av ett sadant forfarande/ enligt ingressen 
15 till det ef terfc)ljande patentkravet 10. 

TEKNIKENS STAnDPUNKT: 

I samband med mStning av fysikaliska storheter som 
exempelvis tryck och temperatur ar det tidigare kant att 

20 utnyttja olika sensorsystem vid vilka den optiska 
intensiteten hos en IjusstrAle som leds genom en optisk 
fiber och infaller mot ett sensorelement piverkas till 
f51jd av fCrandringar hos den aktuella fysikaliska 
storheten. Exempelvis kan ett s4dant system anvandas vid 

25 matning av blodtryck i &dror i manniskokroppen. Namnda 
system baseras da p§ omvandling fr&n tryck till en mekanisk 
rorelse, vilken i sin tur omvandlas till en av en optisk 
fiber transporterad ljussignal med viss optisk intensitet* 
Denna signal omvandlas i sin tur till en elektrisk signal 

30 som svarar mot det uppmatta trycket, 

Enligt kand teknik kan ett sSdant fiberoptiskt matsystem 
innefatta en trycksensor^ en till trycksensorn ansluten 
optisk fiber samt minst en ljuskalla och minst en 
35 ljusdetektor place rade i motsatt ande av fibern far att 
farse trycksensorn med ljus respektive far att detektera en 
frlin trycksensorn iterkommande informationsbarande 
ljussignal • 
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Ett problem som uppstar vid tidigare kanda system av 
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ovannamnt slag hanfor sig till det faktum att den 
detekterade signalen kommer att pAverkas av olika 
storningar i anslutning till laStsystemet. Exempelvis kan 
signalen pAverkas av eventuell bdjning av den optiska 
5 fibern samt genom temperaturfarandringar och aldring has 
den optiska fibern eller hos namnda ljuskalla- Aven 
faktorer — SOT — fil ii l i iT^i^O^r ^^1) f iberkontakter i det 
aktuella matsystemet kan p&verka den informationsbarande 
signalen (exempelvis genom att dess intensitet piiverkas 
10 pa ett icke dnskvSirt satt) och saledes ocksS det 
slutgiltiga matresultatet . 

grund av ovanst^ende problemstallning finns det ett 
behov av anordningar och metoder som ar inrattade att 
15 kompensera for eventuellt farekomiande felkSllor och 
starningar i samband med optiska m^tningar av exempelvis 
tryck. 

Det finns forut k^nt ett flertal matsystem vid vilka en 
20 matsignal utnyttjas tillsainmans med en sarskild 
referenssignal. £n viss kategori av matsystem baseras pa 
att ljus leds genom tvS olika optiska fibrer och anvands 
t6r namnda andamil . Ett exempel pk ett scidant system 
visas i patentdokumentet US 5657405, vilket visar ett 
25 fiberoptiskt matsystem som utnyttjas f6r matning av 
exempelvis tryck. Vid detta system utnyttjas interferens 
som uppstSr mellan tvli optiska kanaler genom vilka tva 
motsvarande laserljussignaler matas mot ett membran. En 
av dessa ljussignaler utnyttjas d^ som referenssignal . 

30 

En annan farut kand kategori av system baseras pa att 
ljus av tv4 olika vaglangder genereras och utnyttjas, 
varigenom en referenssignal kan erhillas* System av detta 
slag ar f6rut kanda genom exempelvis patentdokumenten US 
35 5280173 och US 4933545. 



En nackdel med systeinen 
kategorierna ar att de ar 
uppbyggnad* Dessutom krSiver 
kritiska komponenter i form 
etc. 
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enligt de tva ovannamnda 
relativt komplexa till sin 
de ett relativt stort antal 
av lysdioder, optiska fibrer 



Ett huvudsakligt ^ndamal med foreliggande "upptinnin^ ai dLL- 
tillhandahSlla ett forbattrat mStsystem med vars hjalp 
10 o5nskad p&verkan av felkailor och storningar vid 
intensitetsbaserade fiberoptiska matsystem kan minimeras. 
Detta uppnas medelst ett fOrfarande och en anordning i 
enlighet med fbreliggande uppf inning, vars sSrdrag framgiir 
av efterfdijande patentkrav 1 respektive 10. 

15 

Uppfinningen ar avsedd att utnyttjas vid optiska mcitsystem 
som innefattar ett sensorelement som &r anslutet till en 
rm^t- och styrenhet via en optisk forbindelse och som ar 
inrdttat att avge en signal som utg5r ett m&tt p§ en 

20 fysikalisk parameter som p&verkar sensorelementet . 
Uppfinningen utg5r ett f^rfarande som innefattar generering 
av en mStsignal som bringas att infalla mot 
sensorelementet, samt detektering av intensiteten hos 
matsignalen i mat- och styrenheten efter piverkan av 

25 matsignalen i sensorelementet. Uppfinningen kSnnetecknas av 
att den innefattar partiell reflektion av matsignalen i en 
punkt langs den optiska farbindelsen pci forutbestamt 
avstctnd till sensorelementet/ detektering av intensiteten 
hos den signal som svarar mot namnda partiellt reflekterade 

30 matsignal/ samt bestSmning av ett mlitt pk n&nnda parameter 
med utg^ngspunkt tx&n intensiteten hos den partiellt 
reflekterade signalen och intensiteten hos matsignalen. 

Genom uppfinningen fas en vasentlig fordel genom att den pa 
35 ett enkelt och effektivt satt kan utnyttjas f5r 
kompensation av felkallor och starningar vid 
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intensitetsbaserade optiska iciStningar av exempelvis tryck. 

Det ar ett ytterligare syfte med uppfinningen att 
tillhandahalla ett fcjrfarande vid ett optiskt matsystem vid 
5 vilket en signal fas att infalla mot ett sensorelement, och 
vid vilket ett mStt pa l^ngden hos en optisk forbindelse 
iiiLlijh i Jin iiiii i ii M nn n r i ii1rp^"<- ff^ h en mat- och st yrenhet kan 
bestairanas pi ett enkelt och ef fektivt s^tt. Detca mate Kan 
i sin tur utnyttjas for att erhlilla en fCrbattrad mStning. 
10 Detta syfte uppnSs medelst ett forfarande vars sardrag 
framg§r av efterfoljande patentkrav 8. 

I synnerhet baseras najiinda fdrfarande pS en bestamning av 
ett mitt pa langden hos naronda optiska fdrbindelse med 

15 utgingspunkt frin en uppmStt tidsperiod som fOrflyter fr&n 
genereringen av namnda signal och fram till en detektering 
av namnda signal. Vid ett sadant forfarande kan 
langdbestamningen utnyttjas f5r identif iering av vilket 
sensorelement som for tillfallet ar forbundet med den 

20 aktuella mat- och styrenheten. Harvid vaijs langden hos den 
optiska farbindelse si att den motsvarar en specifik typ av 
sensorelement . 

Fordelaktiga utforingsformer av uppfinningen framgar av de 
25 efterf51jande beroende patentkraven . 

FIGURBESKRIVNING : 

Uppfinningen koimner i det fCljande att fdrklaras nSrmare 
med hanvisning till ett foredraget utforingsexempel och de 
30 bifogade ritningarna, dar: 

figur 1 schematiskt visar ett matsystem i enlighet med den 
fbreliggande uppfinningen/ 

35 figur la visar i f5rstoring ett sensorelement som ar 
lampligt att utnyttjas i samband med uppfinningen, samt 
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figur 2 ar ett diagram som visar hur ljussignaler 
detekteras i enlighet med uppf inningen, 

5 F5REDRAGNA UT FIRINGS FORMER: 

T figur 1 visas schematiskt och n^got forenklat ett 

intrn-j f rf ^hn' ( I 1 1 rilii Mij[il"iiigVt r^^^^y^^ em 1 enligt d en 
fereliggande uppf inningen. Enligt en foredragen 
utforingsform utg5rs matsystemet for matning av tryck, men 

10 uppfinningen kan alternativt utnyttjas exen^elvis fdr 
matning av temper atur eller acceleration. 

Till matsystemet 1 hor en ljuskaila i form av en lysdiod 2 
som ar inrattad att emittera en ljussignal med en 
15 fbrutbestamd v&glangd Xi- Lysdioden 2 ar ansluten till en 
optisk fdrbindelse/ fOretradesvis i form av en i sig f6rut 
kand optisk fiber 3, via en fbrsta lank 4 samt via en 
fiberkoppling 5. Den optiska fibern 3 ar i sin tur 
fOrbunden med ett sensorelement 6* 

20 

Enligt vad som framgSr i detalj av figur la^ som ar en 
del fdr storing av sensorelementet 6, innefattar detta en 
kavitet 6a, vilken exempelvis kan erhlillas (i enlighet med 
kand teknik) genom uppbyggnad medelst molekyiara skikt 

25 (framst kisel, alternativt kiseldioxid eller en kombination 
av kisel och kiseldioxid) och ett etsningsf^rfarande. 
LSmpligen utnyttjas ocksa ett bondningsf5rf arande vid 
utformningen av sensorelementet 6. Tillverkningen av ett 
sAdant sensorelement 6 ar i sig forut kant, exempelvis fran 

30 patentdokxomentet PCT/SE93/00393, Pi sa vis bildas i 
sensorelementet € ocks^i ett merobran 6b, vars b^jning beror 
av det tryck p som piverkar sensorelementet 6. 

Enligt vad som kommer att beskrivas i detalj nedan bringas 
35 den ovannamnda ljussignalen att infalla mot sensorelementet 



6, d,v,s- mot dess kavitet 6a. Ljussignalen koinmer hSrvid 
att moduleras av det tryck p som verkar mot membranet 6b. 
Vid pliverkan av mentbranet 6b med ett visst tryck p koiraner 
saledes kavitetens 6a dimensioner/ framst dess djup d, att 
forandras, vilket leder till att ljussignalen moduleras 
genom optisk interferens i kaviteten 6a. 

Vid utformningen av sensorelementet 6 vSl j es Jcavi ce ceiis 
djup d till ett varde som ar av huvudsakligen samma 
storleksordning som ljussignalens vaglSngd Xi* 
Dimensioner ingen av kaviteten 6a sker dessutom under 
beaktande av 6ns kat anvandningsomr&de for sensorelementet 
6, i det aktuella fallet fraiast vilket tryckintervall 
sensorelementet 6 skall anpassas f<^r. 

Enligt uppfinningen utgdrs ljussignalen av en puis av 
relativt kort varaktighet. I normala tillSmpningar, varvid 
en optisk fiber 3 med en ISngd p& c:a 2-10 m utnyttjas, ar 
varaktigheten hos pulsen av storleksordningen 20-50 ns, 
Uppfinningen Sr dock inte begr^nsad till detta, utan kan 
ocksd realiseras med en pulsl^ngd som awiker fr&n detta 
intervall. Exerapelvis utnyttjas pulser med ISngre 
varaktighet i de fall d^r mycket ISnga optiska fibrer 
(t.ex, 100-200 m) utnyttjas. 

Ljuspulsen utgdr sciledes en matsignal som transmitteras 
genom fibem 3 och leds in i sensorelementet 6. Ljuspulsen 
moduleras pa ovan namnt vis med hjalp av kaviteten 6a och 
ges darigenom information som svarar mot det aktuella 
trycket p. Den av sensorelementet 6 modulerade ljuspulsen 
transmitteras darefter tillbaka genom fibern 3 och leds 
till en ljuskanslig detektor 1, via den ovannamnda 
fiberkopplingen 5 och en ytterligare fiberlSnk 8, Detektorn 
7 Sir pA kant satt inrattad att detektera intensiteten hos 
den reflekterade mStsignalen. 
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F5r behandling av den av detektorn 1 detekterade 
ljussignalen innefattar matsysteraet enligt uppfinningen en 
utvarderingsenhet 9. Utvarderingsenheten 9 bildar pk sk vis 
5 tillsammans med lysdioden 2, l^nkarna A, B, kopplingen 5 
och detektorn 7 en mat^ och styrenhet 10, vilken i sin tur 
riT [nr'rli?*'^^^ f H^ en presentatlonsenhet 11/ exempelvis i 
form av en display, med vars hjaip ett m&tt pa det aktueiia 
trycket p kan askJidliggOras fOr en anvandare. 

10 

De tvS lankarna 4, 8 utg5rs fdretradesvis av optiska fibrer 
av i sig kant slag, varvid f iberkopplingen 5 innefattar en 
i sig kand f iberfargrening soni Sr utfonaad sa att de tva 
fiberiankarna 4, 8 avergSr i den fiber 3 som leder fram 
15 till sensor elementet 

Det ar en grundprincip bakom uppfinningen att en semi- 
ref lekterande anordning 12 finns anordnad langs den optiska 
fibern 3, pA ett forutbest^mt avst^nd frin sensoreleraentet 

20 6. Denna anordning 12 utgGrs enligt utf<3ringsformen av en 
s*k. ferrul/ d»v.s. en sarskild rdrliknande enhet fCr 
saitimankoppling av optiska fibrer som Sr sk inrSLttad att en 
den fran lysdioden 2 utsanda ljuspulsen partiellt 
reflekteras tillbaks till detektorn 7, d-v.s. utan att ha 

25 lopt fram till och p^verkats av sensorelementet 6. Den 
optiska forbindelsen 3 enligt utforingsformen utgors 
sAledes i sjalva verket av en fdrsta optisk ledare 3a som 
ar sammanfogad med en andra optisk ledare 3b via nSmnda 
ferrul 12. Mellan de tva optiska ledarna Sa, 3b anordnas dk 

30 med hjSlp av ferrulen ett litet luftgap/ vid vilket n&nnda 
partiella reflektion uppstcir. 

Uppfinningen ar inte begransad till den ref lekterande 
anordning 12 som beskrivits ovan. Altemativt kan andra 
35 former av speglar eller reflekterande belSggningar och ytor 
utnyttjas for att tillhandahilla en partiellt reflekterande 



8 



anordning som ger 
1 jusref lektionen . 



.upphov till den beskrivna 



Ur den ljuspuls som genereras av lysdioden 2 uppst^r 
Sciledes tva returnerade ljuspulser, d.v^s. en mat signal soia 
nar sensorelementet 6 och darefter returneraS/ samt en 

rneras direkt vid den ref lekterande 

anordningen 12, 

10 De Sterg^ende ljussignalerna glir via f iberkopplingen 5 in i 
den andra fiberlanken 8 och till detektorn 7. Detektorn 7 
detekterar d& intensiteten hos m^tsignalen respektive 
referenssignalen. PS grund av att den ref lekterande 
anordningen 12 Sr anordnad p^ ett fOrutbestamt avst&nd trkn 

15 sensorelementet € kommer referenssignalen att n& 
Ijusdetektorn 7 en kort tidsperiod innan den vid 
sensorelementet 6 reflekterade mcitsignalen n&r 
Ijusdetektorn 7. Den tidsperiod som forflyter mellan 
detekteringen av de bMa signalerna kommer dSrvid att bero 

20 pi den position ISngs den optiska fibem 3 vid vilken den 
ref lekterande anordningen 12 finns anordnad/ d.v.s. n^mnda 
tidsperiod beror ph avstSndet mellan den reflekterande 
anordningen 12 och sensorelementet 6, 



25 Med hanvisning till figur 2 visas schematiskt hur tva 
pulser som genererats pi ovannamnda satt detekteras med 
hjalp av detektorn 7, Saledes visas i figur 2 intensiteten 
I hos de detekterade pulsema som funktion av tiden t. Av 
figuren framgar att en fdrsta puis A som resulterar av att 

30 den ovannaranda ljussignalen reflekteras mot den 
reflekterande anordningen 12 nkr detektorn 1, varvid 
detektorn 7 da ar inrattad att bestarama ett varde pa 
intensiteten Ia hos denna puis A. Dessutom infaller en 
andra puis B mot detektorn 7 en viss tidsperiod ti efter 

35 att den fdrsta pulsen A har nitt detektorn 7. Intensiteten 
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Ib hos den andra pulsen B detekteras ocksa av detektorn 7. 
Den andra pulsen B motsvarar da den ovann^mnda matsignalen/ 
d.v.s. en ljussignal som bar modulerats i sensorelementet 6 
och som dk innehaller information avseende det tryck p som 
5 verkar mot sensorelementet 6 (jfr, figur la), 

vid^rf^ ar utvarderingsenheten 9 i nrattad att berSkna kvoten 
mellan de tvh vSrdena pk intensiteten nos resp^KClVti pulb, 
d,v,s, Ia/Ib* Genom uppfinningen erhalles siiledes en 
matning dSr matsignalen (d^v.s. den andra pulsen B) utgOr 
€tt mStt pd trycket p, inklusive inverkan av eventuella 
felkallor, och dSr referenssignalen (d-v.s. den f^rsta 
pulsen A) endast motsvarar inverkan av eventuella 
felk^llor. Genom ber^kning av n^mnda kvot fits ett m&tt p& 
det aktuella trycket dar faktorer som aterspeglar felkSllor 
och stdrningar dS har kompenserats bort. Detta ar glvetvis 
en fOrdel eftersom det leder till mindre storkansliga 
matningar. Som exempel pa o5nskade felkSllor kan n&mas 
eventuell b5jning av den optiska fibern/ 
temperaturfdrandringar och ^Idring hos den optiska fibern 
eller lysdioden 2 samt eventuella forSLndringar som 
uppst&r hos fiber kopplingen 5. 

Sammantaget g^ller att den forsta pulsen A utg5r en 
25 referenssignal som kan utnyttjas f5r att kompensera bort 
inverkan av eventuella stOrningar i saroband med mcLtning med 
det uppfinningsenliga matsystemet. 

F5r att de tva pulserna A och B skall kunna sarskiljas vid 
30 detekteringen i detektorn 7 krSvs att tidsperioden ti 
overstiger ett minsta gransvarde. Detta gransvSrde beror pa 
hur hog uppldsning som kan erhallas med hj^lp av mat- och 
styrenheten 10. I noirmala applikationer ar detta gransvarde 
ti av storleksordningen 10 ns. Vid normala applikationer 
35 med optiska fibrer av l^gden 2-10 m ar det dErfftr lampligt 
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att den reflekterande anordningen 12 placeras pa ungefSr 
halva avstandet mellan mat- och styrenheten 10 och 
sensorelementet 6, 

Enligt en variant av uppfinningen (som ej visas i 
figurerna) kan denna inrattas sa att en enstaXa puis 
^.u^^voc- ^m tv^ eller flera grenar som i sin tur 
innefattar tva eller flera optiska fibrer med eW 
motsvarande antal sensorelement . LSngs var och en av de 
optiska fibrerna finns dk anordnat en reflekterande 
anordning av ovannamnt slag. Genom lamplig placering av 
respektive reflekterande anordning langs respektive optiska 
fiber kan referenssignaler och matsignaler fran respektive 
gren erhillas och detekteras med fdrutbestSmda 
tidsintervall- I detta sammanhang maste langden hos 
respektive optiska fiber samt placeringen av respektive 
spegel anordning anpassas pA sh vis att samtliga mat- och 
referenssignaler kan sSrskiljas individuellt . Dessa 
signaler kan da detekteras och utvarderas pa ett sStt som 
ar analogt med vad som beskrivits ovan. 

I syfte att tillhandahSlla en s^rskilt effektiv 
tryckraatning kan uppfinningen utnyttjas for bestamning av 
de tidsperioder som fdrflyter frkn det att en viss ljuspuls 
genereras av lysdioden 2 och till det att den detekteras i 
detektorn 7. Med hjalp av uppmatta varden pk dessa 
tidsperioder (och med vetskap om ljuspulsemas 
utbredningshastighet langs den aktuella optiska 
forbindelsen 3) kan ett mlitt pa langden hos den optiska 
fOrbindelsen mellan mat- och styrenheten 10 och den 
reflekterande anordningen 12, respektive mellan mat- och 
styrenheten 10 och sensorelementet 6, beraknas. Om 
respektive sensorelement 6 ar monterad vid en optisk 
forbindelse som ges en ferutbestamd, unik langd, kan denna 
typ av detektering utnyttjas for att utfora en 
identitetskontroll av respektive sensorelement. Exempelvis 
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kan en uppmatt langd hos den optiska forbindelsen pk 2 m dk 
sagas motsvara en forsta typ av sensoreleiaent, medan en 
uppmatt langd hos den optiska forbindelsen pa 3 m kan 
motsvara en andra typ av sensoreleiaent • PS s^ vis kan 
5 uppfinningen utnyttjas sk att mat- och styrenheten 10 genom 
detektering av langden hos en viss optisk fdrbindeise fdrst 
-^Hon-t-T f^i erar vilken tvp av sensoreleme nt som for tillfallet 
ar anslutet- Darefter kan mat- och styrenheten lu unaer ae 
fortsatta matningarna utnyttja exempelvis information 

10 avseende kalibrering och andra liknande data som specif ikt 
avser det f<ir tillfailet anslutna sensorelementet . Sadan 
information ar f5retradesvis ph forhand lagrad i mat- och 
styrenheten 10 och utnyttjas d& f6r de respektive 
sensorelement som en viss mat- och styrenheten 10 ar avsedd 

15 att kunna utnyttjas med, Genom att exempelvis data avseende 
kalibrering hos ett visst sensorelement kan inforas i 
matningarna mojliggc^rs siledes med uppfinningen en 
fOrbattrad matning- 

20 Uppfinningen ar inte begransad till den ovan beskrivna 
utf5ringsformen, utan kan varieras inom ramen tQr de efter- 
foljande patentkraven. Exempelvis kan principen bakom 
uppfinningen utnyttjas aven vid system som inte ar avsedda 
for tryckmatning. 

25 

Istallet f5r en berakning av kvoten mellan tvk varden pS 
intensiteten hos tva 1 jussignaler, d.v^s, Ia/Ib (enligt vad 
som beskrivits ovan) kan en berakning av skillnaden (Ia-Ib) 
mellan namnda tv4 varden utf^ras i mat- och styrenheten. 
30 Aven i detta fall erhSlles en kompensation av felkallor 
och storningar, Enligt en ytterligare tankbar 15sning kan 
de tvk ljussignalerna 1a, Ib ingk som Inparametrar i en 
lampligt utformad funktion med vars hjalp en kompensation 
av felkallor tillhandahSlls. 
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5 PATENTKRAV: 

1. Forfarande vid optiska laSLtsystem innefattande ett 
sensorelement (6) som ar anslutet till en mat- och 
styrenhet (10) via en optisk forbindelse (3) och som 
"To inratLaL att — crrge — — "Tigrn"' " i ^^r iitg^^- q^i- mitt p& en 
fysikalisk parameter (p) som pi.verkar sensorelementet (6), 
vilket f5rfarande iimefattar 

generering av en m^tsignal som bringas att infalla 
mot sensorelementet (6), samt 
15 detektering av intensiteten hos matsignalen (B) i 

mat- och styrenheten (10) efter piverkan av matsignalen i 
sensorelementet { 6) , 

kannetecknat darav att f5rfarandet 

dessutom innef attar: 
20 partiell reflektlon av matsignalen 1 en punkt langs 

den optiska fOrbindelsen (3) pS forutbestSmt avst&nd till 

sensorelementet { 6) / 

detektering av intensiteten hos den signal (A) som 

svarar mot nSmnda partiellt ref lekterade mStsignal, samt 
25 best^mning av ett m&tt pet namnda parameter (p) med 

utgSngspunkt fran intensiteten hos den partiellt 

reflekterade signalen (A) och intensiteten hos matsignalen 

(B) • 

30 2, Forfarande enligt patentkrav 1, kannetecknat 

darav, att det innefattar.: 

bestamning av ett varde som motsvarar kvoten av 

intensiteten (Ia) hos namnda reflekterade signal (A) och 

intensiteten (Ib) hos namnda matsignal (B), samt 
35 bestamning av ett matt pS namnda parameter (p) med 

utg^ngspunkt frSn namnda kvot (Ia/Ib) . 
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3, F5rfarande enligt patentkrav 1, k^nnetecknat 
d a r a V , att det innefattar: 

bestamning av ett varde som luotsvarar skillnaden 
mellan intensiteten (Ia) has namnda reflekterade signal (A) 
5 och intensiteten (Ib) hos namnda matsignal (B) , samt 

bestainning av ett iuatt ph r.aionda parameter (p) med 
utq^ngspunkt fr&n namnda skillnadsvSrde (Ia-Ib) - 

4, F^rfarande enligt nSgot av fOregSende patentkrav, 

10 kannetecknat darav, att nSmnda mcitsignal 
(B) utgdrs av en ljuspuls. 

5, Forfarande enligt nSgot av fdregSende patentkrav^ 
kcLnnetecknatdarav, att raatningen av 

15 mStsignalen till sensorelementet (6) ger upphov till optisk 
interferens i en till sensorelementet (6) harande kavitet 
(6a) . 

6* FcDrfarande enligt nagot av fareg^ende patentkrav, 
20 kannetecknat d^rav, att det utnyttjas vid 
m^tning av tryck (p) , varvid nSronda sensorelement (6) 
definierar ett laembran (6b) vllket p&verkas av det tryck 
(p) som omger sensorelementet (6) . 

25 7. Forfarande enligt nligot av foregSende patentkrav, 

kannetecknat darav, att det utnyttjas vid 
matning av acceleration eller teitiperatur hos nSimnda 
sensor element (6) . 

30 8, Forfarande vid optiska matsystem innefattande ett 
sensorelement (6) som ar anslutet till en mSt- och 
styrenhet (10) via en optisk f^rbindelse (3) och sozn ar 
inrSttat att avge en signal som utgdr ett mStt pa en 
fysikalisk parameter (p) som pAverkar sensorelementet (6), 

35 vilket fdrfarande innefattar 

generering av en signal som bringas att infalla mot 
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sensorelementet (6) , samt 

detektering av naronda signal i nMninda mat- och 
styrenhet (10) efter paverkan av m^tsignalen i namnda 
sensorelement (6)/ 
5 kannetecknat dSlrav att farfarandet 
dessutom innefattar bestSbming av ett m&tt pa langden hos 
namnda optiska f orbindelse (3 J med utgingspunkt fr&n en 
uppmatt tidsperiod som tdrtiyter ii'elli yyneritiiugon av 
namnda signal till detekteringen av nainnda signal. 

10 

9. F5rfarande enligt patentkrav 8, kannetecknat 
d a r a V , att nSinnda langdbestamning utnyttjas f5r 
identif iering av aktuell typ av sensorelement (6) , varvid 
langden hos nSmnda optiska fSrbindelse (3) vSljes for att 

15 motsvara en specifik typ av sensorelement (6) . 

10, Anordning vid optiska mat system innefattande ett 
sensorelement <6) som ar anslutet till en mat- och 
styrenhet (10) via en optisk fttrbindelse (3) och som ar 

20 inrattat att avge en signal som utg5r ett m&tt pa en 
fysikalisk parameter (p) som p&verkar sensorelementet (6) , 
vilken anordning dessutom innefattar en ljuskaila (2) f5r 
generering av en matsignal som bringas att infalla mot 
sensorelementet (6), samt en detektor {!) fOr detektering 

25 av intensiteten hos matsignalen (B) i mat- och styrenheten 
(10) efter p&verkan av matsignalen i sensorelementet (6), 
kannetecknad darav att den innefattar en 
semi-ref lekterande anordning (12) f5r partiell reflektion 
av matsignalen i en punkt langs den optiska forbindelsen 

30 (3) pk forutbestamt avstind till sensorelementet (6), 
varvid namnda detektor {!) ar inrattad ftSr detektering av 
intensiteten hos den signal (A) som svarar mot namnda 
partiellt reflekterade matsignal, samt att den innefattar 
en utvarderingsenhet (9) for bestamning av ett mSitt pS 

35 namnda parameter (p) med utg^ngspunkt fr&n intensiteten hos 
den partiellt reflekterade signalen (A) och intensiteten 
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hos matsignalen (B) . 

11. Anordning enligt patentkrav 10, kannetecknad 
d a r a V , att nSmnda sensorelement (6) innef attar en 
5 kavitet (6a) som sa utfontiad att optisk interferens 
uppst^r vid ininatning av ncimnda matsignal i kaviteten (6a) . 




d a r a V , att naiunda kavitet (6a) erh&lles genom 
10 uppbyggnad av molekyiara kisel- och/eller kiseldioxidskikt 



och ett etsningsf 5rf arande . 

13. Anordning enligt patentkrav 12, kannetecknad 
d a r a V , att nSmnda kavitet (6a) erhSlles genom att 
15 utnyttja ett bondningsfCrfarande, 



« 
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SAMMANDRAG: 

Uppfinningen avser ett forfarande vld optiska matsystem 
_ innef attande et t sensorelement (6) som ar anslutet till en 
mat- och styrenhet (10) via en opLli>X lOi'ljindolfie — t2J — och^ 
som ar inrattat att avge en signal som utgor ett m&tt pa en 
fysikalisk parameter (p) som paverkar sensorelementet (6), 
vilket fdrfarande innefattar generering av en matsignal som 
bringas att infalla mot sensorelementet (6)/ samt 
detektering av intensiteten hos matsignalen (B) i m^t- och 
styrenheten (10) efter paverkan av matsignalen i 
sensorelementet (6). Uppfinningen kannetecknas av att den 
innefattar partieil reflektion av mStsignalen i en punkt 
langs den optiska fbrbindelsen (3) pa fOrutbestamt avstSnd 
till sensorelementet (6), detektering av intensiteten hos 
den signal (A) som svarar mot n&nnda partiellt ref lekterade 
matsignal/ samt bestamning av ett m^tt pit namnda parameter 
(p) med utgSngspiinkt frSn intensiteten hos den partiellt 
reflekterade signalen (A) och intensiteten hos matsignalen 
(B) • Uppfinningen avser ocksS en anordning f5r genomf5rande 
av detta fttrfarande. Genom uppfinningen medges matnlng med 
ett optiskt tryckmatningssystem med effektiv konpensation 
far eventuellt fCrekomroande felkallor. 



(Figur 1) 



